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Реферат:
1. Дисертацію присвячено підвищенню ефективності процесу плазмового нанесення покриттів
електромагнітним керуванням взаємним просторовим положенням газової та твердої фаз гетерогенного
потоку. Результатами проведених експериментальних досліджень доведена можливість керування
просторовим положенням струменя низькотемпературної плазми в технологічних плазмотронах
посередньої дії шляхом магнітного впливу на кінцеву ділянку дуги в каналі генератора плазми. Встановлено,
що існує прямий зв'язок між коефіцієнтом використання матеріалу при магнітному керуванні структурою
гетерогенного потоку і якісними характеристиками покриття: збільшується міцність зчеплення покриття з
основою та зменшується пористість. Показано, що отримані покриття, за рахунок покращення структури і
фізико-механічних характеристик, мають вищу стійкість до абразивного спрацювання порівняно з
покриттями, що були отримані звичайним способом. Ключові слова: плазмове напилення, струмінь
низькотемпературної плазми, зовнішнє поперечне електромагнітне поле, коефіцієнт використання



матеріалу, пористість покриття, міцність зчеплення покриття з основою, стійкість покриттів до абразивного
спрацювання.

2. The dissertation is devoted to the process effectiveness raise of plasma coating by electromagnetic control
through mutual spatial attitude of gas and solid phase of heterogeneous stream. By the results of the conducted
experimental researches it was proved a possibility to manage the jet spatial attitude of low temperature plasma in
technological plasmotrons of indirect effect by the magnetic response at the arc tail end in plasma generator
channel. It is determined that there is a direct linkage between index of material usage under magnetic control of
heterogeneous stream structure and qualitative characteristic of coating: adhesion strength increase of coating
with basis and porosity reduction. It is shown that the gained coatings, by the structure and physic-mechanical
characteristics improvement, have the higher resistance against abrasive wear in comparison with coatings, gained
in a general way. Key words: plasma spraying, low temperature plasma jet, external cross electromagnetic field,
material usage index, porous deposit, adhesion strength of coating with basis, coatings resistance against abrasive
wear.
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